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69 Sublimator fiir eine Vakuumanlage.

@ Der Sublimator fiir eine Vakuumanlage zur Herstellung

von Schichten ist an eine Vakuumkammer (1) ange-
schiossen. Eine (iber ein Vakuumventil (6) mit einer Vaku-
umpumpe (7) verbundene Sublimationskammer (3) ist {iber

1
ein Vakuum-Drosselventil {4) mit einem Flansch (2) an die 2
Vakuumkammer (1) angeschlossen, wobei in einem Unter- 4
3
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teil der Sublimationskammer (3) ein Erhitzer mit einer Subli-
matquelie (5) angeordnet ist.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Sublimator fiir eine
Vakuumanlage, welcher an eine Vakuumkammer an-
schliessbar ist, insbesondere zur Aufbereitung
von Schichten und als Vakuumanlage zur Oberfla-
chenbehandlung mittels lonenbindungen.

In der Gegenwart ist der Gebrauch von flichti-
gen und sublimierenden Stoffen bei direkier Be-
schichtung im Vakuum bzw. bei der Oberflachenbe-
handlung von Feststoffen mit lonenbindung relativ
wenig verbreitet. Bei Verwendung von fliichtigen
Stoffen zur Beschichtung im Vakuum werden Anla-
gen gebraucht, bei denen der Stoff aus einem Re-
servoir mit einem fliichtigen oder sublimierenden
Stoff von einem sogenannten Trégergas getragen
und Uber ein Einlassventil in eine Vakuumkammer
eingelassen wird.

Ein Nachteil dieses Verfahrens liegt darin, dass
zusammen mit dem flichtigen oder sublimierenden
Stoff auch das Tragergas in die Vakuumkammer ge-
langt, das in den meisten Fallen fiir die Herstellung
der Schichten nicht nétig ist und manchmal die vor-
bereiteten Schichten und auch die Vakuumkammer
verschmutzt. In den Féllen, dass man zur Vorberei-
tung der Schichten solche Stoffe verwendet, die
bereits bei kleiner Temperatur einen hohen Druck
von Sattdampfen erreichen, handelt es sich vor al-
lem um organometallische Stoffe und Metallkar-
bonyle. Diese werden meistens direkt in die Ver-
dampfer der Vakuumkammern eingelegt. In solchen
Féllen entsteht eine Verdampfung der Stoffe schon
wahrend des Pumpens der Vakuumkammer, wo-
durch die Oberflache des Untersatzes und die Va-
kuumkammer wieder verschmutzt werden, und zwar
bereits vor dem Beginn des technologischen Pro-
zesses.

Die obengenannten Nachteile werden erfindungs-
gemass mit einem Sublimator nach dem kennzeich-
nenden Teil des Patentanspruchs 1 beseitigt.

Der Sublimator (einzige Figur) nach der Erfin-
dung funktioniert folgendermassen: Bei geschlos-
senem Vakuum-Drosselventil 4 ist unabhéngig von
der Vakuumkammer 1 ein Nachifiillen oder ein Stoff-
wechsel in der Sublimatquelle 5 mdglich. Die Sublima-
tionskammer 3 wird dann mit dem Vakuum-Pumpen-
system 7 (ber das Ventil 6 entleert, so dass sie ei-
nen Druck aufweist, der gleich oder grésser als der
Druck in der Vakuumkammer ist. Bei einer Be-
schichtung in der Kammer 1 z.B. bei der Nutzung der
Methode der reaktiven Eindampfung, lonplattie-
rung, oder durch CVD-Plasmenmethoden wird das
Vakuum-Drosselventil 4 nach Bedarf geoffnet und
der Erhitzer mit der Stoffquelle 5 in Abhangigkeit
vom gebrauchten Stoff in Betrieb gesetzt und regu-
liert.

Der Sublimator nach der Erfindung erweitert die
Méglichkeiten bei der Vorbereitung von Schichten
nach den Methoden der reaktiven Einddmpfung und
der lonenimplantation und nach den CVD-Plasmen-
methoden sowie beim Stoffeintragen in die lonen-
quellen bei der Oberflachenbehandlung mittels lo-
nenbindungen.
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Patentanspriiche

1. Sublimator fiir eine Vakuumanlage, welcher an
eine Vakuumkammer (1) anschliessbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Sublimationskammer (3)
Uber ein Vakuum-Drosselventil (4) an die Vakuum-
kammer (1) anschliessbar ist, dass sich in einem Un-
terteil der Sublimationskammer (3) ein Erhitzer mit ei-
ner Sublimatquelle (5) befindet, und dass die Subli-
mationskammer (3) dber ein Vakuumventil (6) mit
einer Vakuumpumpe (7) verbunden ist.

2. Sublimator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Vakuum-Drossel-Ventil (4)
Uiber einen Flansch (2) an die Vakuumkammer (3) an-
schliessbar ist.
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